
Projekt 
KOMPAKTNÍHO MEMS PIRANI MANOMETR PRO ROBUSTNÍ 
TECHNOLOGICKÉ APLIKACE 

je spolufinancován se státní podporu Technologické agentury ČR v rámci Programu 
TREND. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského 
Nástroje pro oživení a odolnost. 

Cílem projektu je vyvinout zcela nový MEMS Pirani manometr, jehož hlavní přidanou hodnotu bude 
MEMS sensor připravený pomocí pokročilých metod plazmatické depozice funkčních vrstev. 

 


